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SYSTEM PATRONOWY LAS 1500

Obszary zastosowania:

= znakowanie laserowe = ablacje laserowe
= spiekanie laserowe = drukowanie laserowe
= zgrzewanie laserowe = spawanie laserowe itp.

= Ciecie laserowe

Funkcjonalnos¢:
= stacjonarny system filtrujgcy dla wysokich emisji zanieczyszczen
= kolektor pytu 30|
= system filtréw patronowych z samoczyszczgcymi sie elementami filtra
= prosta obstuga filtra za pomocg szybkoztaczy
= wskaznik filtra czastek statych
= Sterowanie w osobnej szafce rozdzielczej
= powlekana, wytrzymata stalowa obudowa

Opcje:
= impulsy réznicowe, impulsy sprezonego powietrza
= ZawOr zwrotny zapobiegajacy zanieczyszczeniu rury

Dane techniczne:

Wersja urzadzenia LAS 1500 MD.60 LAS 1500 MD.61
Natezenie przeptywu max. [m3/h] 2160 3240
Wartosé ci$nienia [Pa] 3200 3450
Natezenie przeptywu [m3/h/Pa] 800/2500 1200/2500
Wymiary (szer./gteb./wys.) [mm] 680 x 750 x 2520
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